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YARI ILETKEN ORGANIK SUPERKAPASITOR
VE URETIM YONTEMLERI

Teknik Alan

Bulus; kati toz halinde iretilebilen, enerji depolayan kimyasallar ile ilgilidir. Ozellikle
silisyum, selenyum veya telllr iceren bir ksantat (ditiyokarbonat) veya alkolat, bir
baska deyisle, yari iletken organik piller ya da enerji depolayabilen kimyasallarin
Uretimi Gzerinedir.

Ozet

Elektrik enerji (yuku) depolama aygitlar her gecen giin gelismektedir. Su ana kadar
genellikle metal oksitler kullanimistir. Bu calisma sayesinde her madde icine
katkilama yapilabilecek organik, yari iletken piller Gretilmistir. Bu sekilde malzeme
istenildigi gibi kullanilmaktadir. Bulusumuzda silisyum, selenyum veya tellir iceren
Gc farkh tipte kapasitor Uretimi amaclanmistir. Bulus konusu ksantat veya
alkolatlarin elde edilmesinde, Silisyum, selenyum ve tellir maddelerinin, saf kati
tozlari ile klorr, sulfur, florir, iyodir veya bromr iceren bilesik hallerinin
kullanimi mdmkuindar.

Avantajlar

* Yariiletken organik pil Gretimi

e Yiksekiletkenlik ve kapasitans 6zellik

¢ Organik bazli; silisyum, selenyum, telltr kaynakl yeni bir kapasitor

¢ Asagida belirtilen 3 farkli tirdeki kapasitorlerin 1 gramina 120 saniyede
v' Silisyum kaynakli kapasitére 20 F/g yik depolanabilmektedir.
v’ Selenyum kaynakli kapasitére 40 F/g yik depolanabilmektedir.
v’ Telliir kaynakli kapasitére 60 F/g yik depolanabilmektedir.

Kullanim Alani
e Kapasitorler
e VYarr-iletken ve isik etkili kapasitor,
* Elektrik enerjisi depolama amagli kullanim,
* VYarr-iletken malzeme/elektrolit amach kullanim

¢ Opto-elektronik

Bulus Olgunluk Seviyesi
TRL-2 : Teknoloji konsepti formile edildi.
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